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Duavodova zprava

Odbor skolstvi predklada RMC navrh na souhlas s posunutim terminu schvaleni koncepce
rozvoje Skolstvi v méstske ¢asti Praha 10, atodo 31. 10. 2019,

Piipravovana koncepce zastieSuje a smeruje skolstvi v meéstské ¢asti Praha 10 tak, aby bylo
rozvijeno systematicky, efektivng, uceln¢ a v souladu s Programovym prohlasenim RMC.

Piipravovany koncepéni dokument obsahuje souhrn opatieni smetujicich k fungovani a rozvoji
skolstvi na uzemi méstské ¢asti Praha 10 pro obdobi 2020 - 2025,

Vzhledem k dodate¢nému pozadavku a v navaznosti na pfipravu Strategického planu
udrzitelného rozvoje MC Praha 10 na obdobi 2020 — 2030 bude navrhovana koncepce rozvoje
skolstvi v mestske ¢asti Praha 10 postoupena k projednani navic 1 Komisi pro strategii Zdraveého
mesta a mistni Agendu 21, jejiz jednani je naplanovano na 26. 9. 2019. S ohledem na vyse
uvedené, neni mozné piedlozit koncepéni material ke schvaleni RMC do 30.9. 2019,
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Piiloha ¢. 1

Meéstska ¢ast Praha 10
RADA MESTSKE CASTI PRAHA 10

Usneseni
Rady méstské ¢asti Praha 10
¢islo 186
ze dne 26. 3. 2019

k navrhu na souhlas s prodlouZenim terminu schv:ileni Koncepce rozvoje Skolstvi v méstské ¢asti Praha 10

Rada méstské ¢asti Praha 10

[. souhlasi
s prodlouZenim terminu souvisejicich se schvalenim Koncepce rozvoje Skolstvi v méstske ¢asti Praha 10,
schvalenych na jednani Rady méstské ¢asti Praha 10 dne 20. 9. 2018 v usneseni ¢. 789

a) vbod¢ Il 1.2, zajistit prezentaci zpracovan¢ho koncepéniho materidlu. navrhu koncepce
rozvoje $kolstvi v MC Praha 10 pro obdobi 2019-2023 v¢. akéniho planu s ¢asovym harmonogramem
na jednani Komise pro vychovu a vzdélavani. a to do 20. 9. 2019

b) vbodé II. 2.1. ptedlozit navrh koncepce rozvoje kolstvi v MC Praha 10 pro obdobi 2019-2023 ke
schvaleni RMC a ZMC, a to do 30. 9. 2019
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